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摘要(译)

提供一种制造有机发光显示器和施主基板的方法。所述方法包括：制备
施主基板的底基板；在底基板上形成光热转换层和转移层；在形成转移
层之后包括执行干式清洗工艺来制备施主基板；制备基板，施主基板的
转移层将要被转移到该基板上；叠层施主基板和基板；并且通过照射激
光将转移层转移到基板上以对转移层构图。
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